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Abstract (en)
The surface is subjected to hot gas on one side and has a coolant duct (5) on the inside. The coolant duct is connected to the outside of the surface
(3) by angled openings (10) through which coolant, namely air, is ducted over the outer surface. To enhance the outflow, deflectors (15) lie in the
duct upstream of the openings and inside of the surface. This deflects the coolant away from the surface to an inward directed shape of the duct.
This guides the coolant flow into the openings. The remainder of the duct has other flow control inserts (21) as well as supports (20) between the
outer surface and the inner duct wall. The supports are rod shaped while the flow deflectors can be ribbed. The coolant forms a film over the outer
surface.

Abstract (de)
Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfache, mit einer verbesserten Kihlwirkung ausgestattete Vorrichtung und eine entsprechendes Verfahren
zur Kihlung einer einseitig von Heissgas umgebenen Wand zu schaffen. Erfindungsgemass wird dies dadurch erreicht, dass stromauf jeder
Reihe von Ausnehmungen (10) eine radiale Rippe (15) an der inneren Oberflache (9) der Wand (3) angeordnet, der Kihleinsatz (4) im Bereich
der Ausnehmungen (10) in Richtung der Wand (3) verformt und dabei zumindest annahernd parallel zum Eintrittswinkel (16) der Ausnehmungen
(10) ausgebildet ist. Auf diese Weise wird das Kuhlfluid (7) bereits vor Erreichen der Ausnehmungen (10) in deren Richtung umgelenkt und ein
stabiles Innenwirbelpaar (19) erzeugt. Zudem werden die Eintrittsverluste verringert. Das nicht in die Ausnehmungen (10) strémende Kuhlfluid (7)
wird beschleunigt und der Warmetbergang durch Prallkihleffekte erhéht. Im Kuhlhohlraum (5) zwischen zwei Ausnehmungen (10) angeordnete
Abstandshalter (20) oder Stifte (21) dienen als Warmesenkelemente, um den Bereich bis zur lateralen Verbindung zweier Kihlluftstrahlen zu
verbessern. <IMAGE>
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